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= (54) Title: METHOD AND DEVICE FOR ALIGNING A SUBSTRATE AND A PRINTING SCREEN DURING SOLDER PASTE 
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(57) Abstract: The invention relates to a 
method and a device for aligning a substrate 
and a printing screen for printing said 
substrate with solder paste. Said method 
comprises the following steps: the first 
substrate is placed opposite the printing 
screen, at a distance therefrom; a first 
optical detection device is inserted between 

Ithe printing side of the first substrate and 
the printing screen; position-defining first 
structures of the first structure and of the 
printing screen are detected by means of 
the first optical detection device; the first 
substrate and the printing screen are aligned 
on the basis of information obtained during 
the detection of the structures; reference 
data is detected from position-defining 
second structures on the side of the aligned substrate, opposing the printing side, by means of a second optical detection device; 
the first optical detection device is removed; the first substrate is removed and a second substrate is added opposite the printing 
screen; actual data is detected from position-defining second structures on the side of the second substrate, opposing the printing 
side, by means of the second optical detection device; and the second substrate and the printing screen are aligned on the basis 
of a comparison of reference data and actual data. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Ausrichten von Substrat und Druckscha- 
blone zueinander beim Bedrucken des Substrats mit Lotpaste, mit folgenden Schritten: Verbringen des ersten Substrats in eine 
beabstandete Gegeniiberlage zur Druckschablone, Einfahren einer ersten optischen Erfassungseinrichtung zwischen die Druckseite 
des ersten Substrats und die Druckschablone, Erfassen von positionsbestimmenden ersten Strukturen vom ersten Substrat und von 
der Druckschablone mittels der ersten optischen Erfassungseinrichtung, Ausrichten von erstem Substrat und Druckschablone zuein- 
ander anhand von bei der Strukturenerfassung gewonnenen Informationen, Erfassen von Referenzdaten von positionsbestimmenden 
zweiten Strukturen auf der der Druckseite abgewandten Seite des ersten, ausgerichteten Substrats mittels einer zweiten optischen 
Erfassungseinrichtung, Herausfahren der ersten optischen Erfassungseinrichtung, Entfernen des ersten Substrats und Verbringen ei- 
nes zweiten Substrats in Gegeniiberlage zur Druckschablone, Erfassen von Ist-Daten von positionsbestimmenden zweiten Strukturen 
auf der der Druckseite abgewandten Seite des zweiten Substrats mittels der zweiten optischen Erfassungseinrichtung und Ausrichten 
von zweitem Substrat und Druckschablone zueinander anhand eines Vergleichs von Referenzdaten und Ist-Daten. 
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